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Задачи* для групп Т8-21;   Е8-04.
Занятие 1. Движение заряженных частиц слабоионизованной плазмы в электромагнитных полях СВЧ диапазона в отсутствие столкновений электронов с атомами и молекулами фонового газа.

Задачи для аудиторной работы № 1, 3, 5, 7.

Задачи для самостоятельной работы № 2,4,6,8-12. 

Занятие 2. Резонансный и нерезонансный вторично-эмиссионные электронные СВЧ разряды (мультипакторные СВЧ-разряды), развивающиеся на поверхности твердых материалов. 

Задачи для аудиторной работы № 27, 28, 29,35.

Задачи для самостоятельной работы № 30,31,36, 37.

Занятие 3. Нерезонансный вторично-эмиссионные электронные СВЧ разряды (мультипакторные СВЧ-разряды), развивающиеся на поверхности твердых материалов.

Задачи для аудиторной работы № 38,39,65.

Задачи для самостоятельной работы № 66,67.

Занятие 4. Движение заряженных частиц слабоионизованной плазмы в неоднородном электромагнитном потоке СВЧ излучения. 

Задачи для аудиторной работы № 13, 14, 22.

Задачи для самостоятельной работы №21,23, 25.

Занятие 5. Движение заряженных частиц слабоионизованной плазмы в неоднородном электромагнитном потоке СВЧ излучения. 

Задачи для аудиторной работы № 20, 24,26.

Задачи для самостоятельной работы № 54,60,61.

Занятие 6. Движение заряженных частиц слабоионизованной плазмы в однородных СВЧ полях при наличии постоянного однородного магнитного поля.
Задачи для аудиторной работы № 69,71, 73,75.

Задачи для самостоятельной работы № 70,72,74,76.

Занятие 7. Движение заряженных частиц слабоионизованной плазмы в неоднородном потоке СВЧ излучения при наличии постоянного однородного магнитного поля. 
Задачи для аудиторной работы № 77, 79, 132, 136.

Задачи для самостоятельной работы № 78, 80, 135.

Занятие 8.  Промежуточный контроль. Тесты.

Занятие 9. Движение заряженных частиц слабоионизованной плазмы в неоднородном потоке СВЧ излучения при наличии постоянного однородного магнитного поля. 
Задачи для аудиторной работы № 81,83,85,134.

Задачи для самостоятельной работы № 82,84,86,133.

Занятие 10. Поглощение СВЧ излучения в слабоионизованной плазме и прохождение СВЧ излучения через слой плазмы при наличии столкновений электронов с атомами. 

Задачи для аудиторной работы № 101, 103, 111.

Задачи для самостоятельной работы № 102, 112, 142.

Занятие 11. Отражение СВЧ излучения от слабоионизованной плазмы и от металла закрытого слабоионизованной плазмой при наличии столкновений электронов с атомами. 

Задачи для аудиторной работы № 104, 109, 113, 124, 140.

Задачи для самостоятельной работы № 110, 125, 126, 127, 139.

Занятие 12. Изменение энергии заряженных частиц слабоионизованной плазмы в потоке СВЧ излучения при наличии столкновений электронов с атомами и ионами. 

Задачи для аудиторной работы № 105, 107, 114, 117, 119.

Задачи для самостоятельной работы № 106, 108, 115, 118, 120.

Занятие 13. Электропроводность и диэлектрическая проницаемость однородной слабоионизованной плазмы в СВЧ полях. 

Задачи для аудиторной работы № 128, 130, 144, 146.

Задачи для самостоятельной работы № 129, 145, 147, 148.

Занятие 14. Распространение СВЧ излучения в слабоионизованной плазме. 

Задачи для аудиторной работы № 149, 151, 153, 163.

Задачи для самостоятельной работы № 150, 152, 154, 162.

Занятие 16. Тесты.
* Задачи размещены на сайте www.plasmaiofan.ru/edu
Разработал доц. Иванов В.А.
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